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Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2024.

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N°2252, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribui¢cdes legais, e tendo
em vista o processo 23274.000391/2024-23, resolve:

Art. 1° Autorizar o Afastamento do Pais, nos termos do artigo 95, da Lei 8.112/90, ao servidor(a) FLAVIA CAMPOS
MARQUES, Matricula SIAPE n°. 3417579, ocupante do cargo de Professor do Ensino Basico, Técnico e
Tecnoldgico, do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no periodo de 21/09/2024 a 28/09/2024,
na Cidade: e Rhodes, em pais: Grécia, com ONUS LIMITADO (sem diarias e sem passagens) para a instituigéo.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

(Autenticado em 20/09/2024 18:36 )
RAFAEL BARRETO ALMADA
REITOR
2566347

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/ informando seu
numero: 1062, ano: 2024, tipo: PORTARIA, data de emissao: 17/09/2024 e o cddigo de verificagao: a12fddd523
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